
Návrh zadání disertační práce 

Název tématu: Mikroskopie povrchových plasmonů pro studium buněčných procesů 

Zásady pro vypracování: 

Práce bude zaměřena na rozvoj metody mikroskopie povrchových plasmonů s cílem navrhnout a 

vybudovat aparaturu pro mikroskopii povrchových plasmonů pro studium buněk a jejich interakcí s 

biomolekulami. V rámci teoretické části práce se bude student zabývat modelováním zobrazení 

lokalizovaných (bodových) změn indexu lomu při povrchu tenké kovové vrstvy, na níž se šíří 

povrchové plasmony různých typů a návrhem optického systému a metod pro zpracování obrazových 

dat. Pozornost bude rovněž věnována zlepšování vlastností metody mikroskopie povrchových 

plasmonů pomocí nanotexturovaných povrchů a speciálních nano/mikro-fludických struktur. 

Realizovaný systém pro mikroskopii povrchových plasmonů bude využit v modelových 

experimentech, v nichž budou na povrchu senzoru ukotveny buňky (nebo jejich funkční části) a budou 

studovány jejich interakce s vybranými biomolekulami. 

Předpokládané znalosti: 

Optické zobrazování, mikroskopie, povrchový plasmon, optika kovů, optické senzory a biosenzory. 
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